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(57)【要約】

【課題】　石膏含有廃棄物からの硫化水素の発生を抑制

する方法を提供する。また、硫化水素の発生を抑制可能

な石膏含有廃棄物処理設備を提供する。

【解決手段】　石膏含有廃棄物１０ａと可溶性塩水溶液

１１とを接触させる接触工程を有する、石膏含有廃棄物

からの硫化水素の発生抑制方法。また、石膏含有廃棄物

１０ａと可溶性塩水溶液１１とを接触させるための処理

部である埋立地２と、埋立地２において石膏含有廃棄物

１０ａに可溶性塩水溶液１１を供給する塩水供給手段３

Ｂと、を有する石膏含有廃棄物処理設備。また、可溶性

塩水溶液１１の代わりにチオ尿素様物質を含有する水溶

液を用いて同様に硫化水素の発生を抑制することができ

る。

【選択図】　図６
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